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Este trabalho teve como meta verificar como camadas intermediarias de filmes de ZrO2, em filmes
TiO2, influenciam nas propriedades microestruturais e elétricas. Filmes de nanocompositos de
Ti02:ZrO2 foram preparados pelo método dos precursores poliméricos. Os filmes foram
depositados em substrato de Si02/Si por “spin coating” na forma de camadas alternadas de TiO2 e
ZrO2, para criar nanocompositos do tipo “core shell”. Apods a deposi¢do, os filmes foram tratados
termicamente em diferentes condigdes de temperaturas e atmosferas, para observar a influéncia das
condi¢des de tratamento térmico na obten¢do de filmes de nanocompdsitos de TiO2:ZrO2. Os
filmes obtidos foram caracterizados no Laboratério Nacional de Luz Sincroton (LNLS) por
Microscopia Eletronica de Varredura com emissdo de Campo, por Difragcdo de Raios X, e quanto as
propriedades elétricas. Verificou-se que o uso da atmosfera e a ordem de deposi¢do das camadas
influenciaram na microestrutura dos filmes. Filmes preparados com estrutura Ti/Zr e tratados em
atmosfera de nitrogénio apresentaram menor tamanho de grao.
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